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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von Elementen, insbesondere mit mindestens einer Dimension im Mik-
ro- oder Nanobereich, und entsprechend hergestelltes Element, insbesondere Mikro- oder Nanohohlfaser

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Ele-
ments mit geringer Abmessung in mindestens einer Dimen-
sion, wobei das Element Bereiche mit unterschiedliche
physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei
gielfahige und/oder spritzfahige und/oder extrudierfahige
und/oder spinnfahige Massen mit Nanopartikeln hergestellt
werden, wobei die Massen aus den gleichen Ausgangsma-
terialien bestehen und sich in ihrer Zusammensetzung da-
durch unterscheiden, dass die mittlere Grolie der Nanopar-
tikel mindestens eines Ausgangsmaterials der einen Mas-
se im Mittel gréRer als die entsprechende mittlere GréRe
der Nanopartikel der anderen Masse ist.




